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摘要(译)

本发明的目的是提供一种液晶显示装置，该液晶显示装置可用于有源矩
阵型液晶显示装置，并具有超细布线的布线结构，以及制造该液晶显示
装置的方法，其中，可以降低在制造过程中损坏电极绝缘层或电极之间
的静电引起的故障发生率，并且可以同时提高扫描线的时间常数。在阵
列基板的制造过程中，扫描线与辅助电容聚束线交叉的部分中的布线宽
度变窄，同时，扫描线与辅助电容聚束线交叉的部分的面积是减小，布
线电容减小，扫描线的时间常数减小，同时，辅助电容线与辅助电容聚
束线交叉的部分的布线宽度增大，相邻扫描线和辅助电容线的最近部分
缩短，并且可以防止由制造工艺等带来的静电荷在最近部分放电，并且
可以防止在制造过程中由静电损坏引起的故障产物发生。
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